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요
본 강의에서는 센서 소자에서 적용된 마이크로/나노 소자에 대한 기초 지식을 습득한다. 마이크로/나노 소
재의 합성, 소자의 제작 방법, 센서소자로의 작동 원리를 학습한다.
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센서 소자에 적용된 마이크로/나노소자의 구동 원리와 제작 방법을 학습한다. 소자 제작을 위한 재료적,
화학적 지식을 습득하고 소자의 구동을 위한 기계적, 전기적 동작 메커니즘을 탐구함으로써 측정, 신호변
환, 신호처리, 분석으로 이어지는 시스템사고 역량을 향상 시킬 수 있음
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핵심역량 학습목표
시스템 사고 소자의 구동을 위한 화학적, 전기적, 기계적 시스템 설계할 수 있다.



학습
목표 융합적 해결 화학적, 전기적, 기계적 메커니즘을 종합하여 소자 제작 및 구동에 활용

할 수 있다.
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교재 안내 전반기: MEMS의 기초, Chang Liu / 최범규, 이재영, 이희철, 임시형, 장성필, 한티미디어,
2020 후반기: 나노구조체와 나노재료, Guozhong Cao, Ying Wang / 김도진, 김효진, 홍순구, 한티미디
어, 2015

주차 수업내용 교재범위 및 과제물 비고
1 마이크로 공학 소개 및 미세 제작 기술
2 전기적ㆍ기계적 필수 개념의 소개 / 정

전기적 센싱과 액추에이션
3 열 센싱과 액추에이션 / 압저항 센서
4 압전 센싱 및 액추에이션 / 자기 액추에

이션 / 센싱과 액추에이션 요약
5 벌크 미세 가공 기술과 실리콘 비등방성

식각
6 표면 미세 가공 / 폴리머 MEMS
7 마이크로 유체공학의 응용 / 광학

MEMS
8 중간고사 대면시험



9 나노 기술의 소개 및 고체표면의 물리화
학

10 영차원 나노구조체 : 나노입자
11 일차원 나노구조체: 나노선 및 나노막대
12 이차원 나노구조체: 박막
13 특수 나노재료 / 물리적 기법으로 제조

되는 나노구조체
14 마이크로/나노 소재 측정 및 분석법
15 기말고사 대면시험


